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BUAP-CMS ECOCAMPUS RPC LAB

;Qué es una RPC?
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BUAP-CMS ECOCAMPUS RPC LAB

Reporte anterior (2023)...

' (RPGCs in Lab RPC-CMS Eco-campus Valsequillo BUAP)

| * Llegada de Camaras de Baquelita de tamano real del

CMS del LHC del CERN al Eco-campus Valsequillo BUAP,
con el apoyo de CERN y BUAP.

* [Instalacion del sistema de tuberias de gas completada
en el Laboratorio del Eco-campus Valsequillo
(colaboracién con miembros de CMS-IBERO).




BUAP-CMS ECOCAMPUS RPC LAB

Se detectaron las fugas en las camaras de baquelita y
se repararon con la asesoria del laboratorio de
produccion en Korea.

Se probrdé el buen funcionamiento de las tarjetas de
distribucion y se calibraron todas las Front End
Boards al umbral de diseno.



Primeras pruebas de corriente en Ecocampus

Current Test for CMS-RE*/2-PK131-Bottom

Corrientes altas se esperan
al usar solo R134a/C,H.F,

Dado que sin SF6 (0.3%) e
Isobutano (iC4H10) (4.5%) no
hay control de photon quencher
y los streamers.

Por primera vez en México
una RPC de tamano real fue
probada.

Por primera vez para una
RPC de este tipo operando
a una altura de 2135m
sobre el nivel del mar.
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Current Test for CMS-RE*/2-PK144-Bottom
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| laboratorio hoy

Sistema de gases.
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La linea principal de gas se divide en una de gas seco y otra de que pasara
por el humidificador.

Se hace uso de flujdmetros para ajustar las proporciones de mezcla para
obtener los valores de humedad requeridos.

La mezcla ya humedecida pasa a través de las RPC’s, luego por el sensor y
finalmente sale.



PINOUT

Sensor de Presion Atmosférica
BME280-3.3

Capacitor
Capacitor

Chip BME-280

SCL “Reloj serial”

SDA “salida Datos Sericl”

CSB “chip select”

Resistencias
SDO"Datos Entrada Serial™ o SMD
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https://ciiec.buap.mx/PTH/
https://ciiec.buap.mx/PTH/

Fuente de alto voltaje usada para alimentar las Fuentes de bajo
camaras de gas voltaje destinadas a

alimentar las FEBs



BUAP-CMS ECOCAMPUS RPC LAB

Segundas pruebas de corriente

. Current Stability Test for CMS-RE*/2-PK131-TG
Current Stability Test for CMS-RE*/2-PK131-BG
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Current (pA)

Current Stability Test for CMS-RE*/2-PKO77-BG
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Current (pA)

Current Stability Test for CMS-RE*/2-PK144-BG

Current Stability Test for CM5-RE*/2-PK144-TG

4.0 5
3.5
4 -
3.0
2.5 - =
2.0 =
' £
=
1.5 - 2
1.0
1_ -
0.5
0.0 1 0 -
T T T T T T T T
1000 2000 3000 49D0 5000 6000 7000  BOOO 1050 2060 3060 4060 506& ﬁnbn ?ﬁao anbﬂ
High Voltage (V) High Voltage (V)

Se han logrado mantener condiciones estables en voltajes superiores a 7.9kV en las 3 RPCs alcanzando
incluso los 8.5kV



Trabajo a futuro

Obtener la eficiencia de
cada uno de los
detectores usando la
mezcla con la que ya se
cuenta y realizar conteo
de eventos.

Estamos listos para que
lleguen los componentes
de las IRPC que se
armaran en el
laboratorio.

Chamber Performance
Typical HV SCAN with fit parameters
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